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(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VẬT ĐÚC LỌC CÓ LỚP GRAPHEN LÀM VẬT 
LIỆU LỌC

(57)  Mục đích của sáng chế là tạo lỗ có kích cỡ mong muốn một cách chính xác và đồng 
đều ở vật liệu nano cacbon được sử dụng cho bộ lọc hoặc tương tự, như graphen, ống nano 
cacbon, hoặc vật liệu nano cacbon cấu trúc dạng sừng.
     Sáng chế đề cập đến phương pháp đục lỗ vật liệu nano cacbon để tạo lỗ có kích cỡ 
mong muốn ở vật liệu nano cacbon, khác biệt ở chỗ, vật liệu nano cacbon được gia nhiệt và 
được duy trì ở nhiệt độ thấp nằm trong khoảng từ 160 đến 250°C trong không khí chứa oxy 
trong thời gian định trước và lỗ có kích cỡ mong muốn được tạo ra đồng đều trên vật liệu 
nano cacbon nhờ sự điều chỉnh khoảng thời gian gia nhiệt.
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